


























专利名称(译) 有机EL面板及其制造方法

公开(公告)号 CN1250051C 公开(公告)日 2006-04-05

申请号 CN03122970.0 申请日 2003-04-23

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

[标]发明人 西川龙司

发明人 西川龙司

IPC分类号 H05B33/12 H05B33/10 C23C14/12 C23C14/24 H01L27/32 H01L51/00 H01L51/40 H01L51/50 H01L51
/56

CPC分类号 H01L51/5048 H01L51/0013 H01L27/3244 H01L51/52 H01L51/001

代理人(译) 程伟

优先权 2002126999 2002-04-26 JP

其他公开文献 CN1455627A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明的目的在于减少由掩膜导致的尘埃的混入。通过覆盖像素电极(50)
的周边而形成第2平坦化膜(绝缘膜)(60)，并使用同一掩膜，依序形成空
穴传输层(52)、有机发光层(54)、电子传输层(56)。尤其是通过逐渐增大
各层蒸镀之际的各向异性而使愈是上层愈小，故不会有上层的一部分落
下至下层的侧面的情形。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1d1e679a-6e18-4003-bcd0-44c79907b4ed
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029267628/publication/CN1250051C?q=CN1250051C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1250051C

